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Komora do spektralnej analizy emisyjnej prébek roztworowych

k)

Przedmiotem wynalazku jest komora do spektralnej analizy emisyjnej prébek roztworowych.

.Analiza spektralna roztworéw stosowana jest do oznaczania pierwiastkéw metalicznych w stopach.

Przeprowadzanie spektralnej analizy emisyjnej probek roztworowych w strumieniu plazmy z uzyciem
zwyktego palnika plazmowego wyposazonego w otwér wlotowy analizowanej prébki, umieszczony w poblizu
dyszy wylotowe]j palnika jest utrudmone ze wzgledu na zanieczyszczenia plazmy, wprowadzane przez otaczajgca
niekontrolowana atmosfere zewnetrzna . e

Celem wynalazku jest zapewnienie mozliwosci tatwego dokonywania spektralnej analizy emisyjnej prébek
roztworowych przy utyciu zwyktego palnika plazmowego.

Cel ten osiagnieto przez skonstruowanie komory do spektralnej anallzy emisyjnej prébek roztworowych
stanowiacej naktadke na dysze palnika plazmowego, w ktéra| w poblizu gniazda nasadowego dyszy palnika plaz-
mowego, obok otworu wlotowego dla rozpylonego roztworu analizowanej prébki umieszczony jest otwér wilo-
towy gazu ochronnego, a po przeciwnej stronie gniazda nasadowego dyszy palnika jest sztywno zamocowana
ostona otwarta do otaczajacej atmosfery w kierunku wylotu plazmy, wyposazona w co najmniej jedno okienko
boczne, korzystnie kwarcowe. Ostona otwarta w kierunku wylotu plazmy otoczuna jest ptaszczem chtodniczym,
korzystnie umieszczonym w poblizu jej cz@éci otwartej do otaczajacej atmosfery.

Przedmiot wynalazku zostanie blizej objasniony na przyk+adzie uwidocznionym na rysunku ktéry przed-
stawia przekr6j wzdtuzny komory do spektralnej analizy emisyjnej prébek roztworowych. W poblizu gniazda
nasadowego b dyszy palnika plazmowego znajduje sie otwér wlotowy 4 gazu ochronnego. Obok tego otworu
umieszczony jest otwér wilotowy 2 dla rozpylonego roztworu analizowanej probki, po przeciwnej stronie gniazda
nasedowego b zamocowana jest sztywno ostona 1, otwarta do otaczajacej atmosfery w kierunku wylotu plazmy.
W ostonie 1 znajduje si¢ boczne okienko kwarcowe 3. W poblizu otwartej czeéci ostony 1 umieszczona jest
chtodnica wodna. Komore nasadza si¢ na palnik plazmowy. Do otworéw wlotowych 2 i 4 doprowadza sig
odpowiednio rozpylony roztwér analizowanej prébki i gaz ochronny, uruchamia sie palnik plazmowy i przez
okienko kwarcowe 3 dokonuje sig analizy widma wytworzonego w obszarze plazmy wewngtrz komory.

Komora zapewnia petng kontrole sktadu atmosfery otaczajacej obszar prébki wzbudzonej strumieniem
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plazmy. Komera nadaje si¢ do przeprowadzania bezpo$redniej analizy emisyjnej w zastosowaniu do badari nauko-
wych i przemystowych.

Zastrzezenia patentowe

1. Komora do spektralnej analizy emisyjnej-prébek roztworowych stanowigca naktadke na dysze palnika
plazmowego, znamienna tym, Ze w poblizu gniazda nasadowego (5) dyszy palnika plazmowego, obok
otworu wiotowego (2) rozpylonego roztworu analizowanej probki ma otwér wlotowy (4) gazu ochronneyo i po
przeciwnej stronie tego gniazda (5) ma sztywno zamocowang ostong (1) otwarta w kierunku wylotu plazmy,
wyposazong w co najmniej jedno okienko boczne (3), korzystnne kwarcowe.

2. Komora wedtug zastrz. 1, znamienna tym, Ze ostona otwarta w kierunku wylotu plazmy jest
~ ‘otoczona ptaszczem chtodniczym, korzystnie umieszczonym w poblizu otwartej czesci ostony.
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